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日本画像学会インクジェット技術交流会 2019 年度イベント 

 

エレファンテック株式会社訪問 

対応者：杉本雅明 (取締役副社長) 

インクジェット技術による銀ナノインクプリントを銅めっき無電解銅めっきのシード層として使い, 抵抗値

の低減, はんだ付けへの対応, イオンマイグレーション対策としたピュアアディティブ法により，PET，及

びポリイミドのフィルムの上に 3μm 厚の銅箔層を強い密着力で形成するフレキシブル基板の製造を行

っている．現在，ユーザーともにパイロットラインの開発が進行中．今回，本社を訪問し，実験装置の見

学をするとともに，本技術の状況を伺う． 

エレファンテック株式会社のホームページ 
https://www.elephantech.co.jp/ 

 

 見学会概要 

定員： 20 名(申し込み順*) 
 * inkjet-sig@isj-imaging.org へのメール到着順とします． 

訪問日時： 2019 年 12 月 12 日(木) 15:00-17:00 

訪問場所： エレファンテック株式会社 

 東京都中央区八丁堀四丁目 3 番 8 号 

（都営浅草線宝町駅徒歩 4 分，東京メトロ銀座線京橋駅徒歩 7 分，日比谷線、
JR 京葉線 八丁堀駅 徒歩 6 分） 
https://www.elephantech.co.jp/about/#about_map 

集合時間・場所： 14:55 にオフィスビル正面(象のロゴ前)に集合(時間厳守) 

見学会内容： ピュアアディティブ法の説明，装置見学 

解散時間・場所： 17:00 過ぎに現地解散 

参加費・支払い方法： ¥1,000 

 現地で交流会担当者(富士ゼロックス藤井)に現金でお支払い下さい(振込み

等は扱いません)，領収証あり． 

このイベントのインクジェット技術部会担当者：藤井雅彦(富士ゼロックス) 

 

 参加申込み方法 

メールタイトルを「IJ-SIG-EVENT-014 見学会申し込み」とし，お名前，インクジェット技術交流会会員番

号を記載して下記までメールで申し込んでください． 

inkjet-sig@isj-imaging.org 

 

 その他 

定員に達し次第，インクジェット技術交流会のホームページや Facebook に[募集終了]を掲載しますが，

多少の時間差が生じることは了解願います．申し込みをされた方には全員に，参加可否をお知らせしま

す．キャンセルが生じ追加募集をする際は，定員オーバーで参加できなかった方を優先します． 

待ち合わせ場所


